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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和3年1月28日(2021.1.28)

【公開番号】特開2018-101779(P2018-101779A)
【公開日】平成30年6月28日(2018.6.28)
【年通号数】公開・登録公報2018-024
【出願番号】特願2017-237854(P2017-237854)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  59/02     (2006.01)
   Ｂ２９Ｃ  33/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０２Ｄ
   Ｈ０１Ｌ   21/30     ５０３Ｄ
   Ｂ２９Ｃ   59/02     　　　Ｚ
   Ｂ２９Ｃ   33/30     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和2年12月8日(2020.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インプリントリソグラフィのテンプレートの形状を調整する方法であって、
　前記テンプレートの第１の側に位置し、パターンフィーチャを含む、もしくはブランク
である活性領域の形状を識別すること、
　前記テンプレートの前記第１の側の反対側である、前記テンプレートの第２の側に結合
される適応チャックの形状と前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の
形状との対応関係を決定すること、および、
　前記テンプレートの前記第１の側の位置する前記活性領域の目標形状が得られるように
、前記適応チャックに結合される作動システムによって、前記対応関係に基づいて前記適
応チャックの形状を調整すること、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記対応関係は、前記適応チャックの形状と活性領域の形状との間の対応を示すデータ
ベースに基づいて、決定される
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記活性領域の前記目標形状は、前記活性領域の前記識別された形状と実質的に同じで
あり、前記適応チャックの前記形状を調整することは、前記テンプレートの前記第１の側
に位置する前記識別された形状を維持することを更に含む、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の前記目標形状は、実質的に
平坦である、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
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【請求項５】
　前記適応チャックに結合された前記作動システムによって、前記適応チャックの前記形
状の調整に応答して前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の形状を調
整することを更に含む、
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の形状を調整することは、前
記テンプレートの前記第２の側の形状を調整することを更に含み、前記テンプレートの前
記第２の側の前記形状は、前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の前
記目標形状が得られるように調整される、
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記適応チャックの前記形状が調整されるように前記作動システムの複数の圧電アクチ
ュエータの長さを調整することを更に含み、
　複数の圧電アクチュエータの前記調整された長さは、前記適応チャックの前記形状と前
記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の前記形状との前記対応関係に基
づく、
　ことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記対応関係を決定することは、前記作動システムの複数の圧電アクチュエータと前記
適応チャックの前記形状との前記対応関係を決定することを含み、前記テンプレートの前
記第１の側に位置する前記活性領域の前記形状は、前記作動システムの前記複数の圧電ア
クチュエータと前記適応チャックの前記形状との前記対応関係に基づく、
　ことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　インプリントリソグラフィのテンプレートの形状を調整するシステムであって、
　前記テンプレートの第１の側に位置し、パターンフィーチャを含む、もしくはブランク
である活性領域を含む前記テンプレートを保持する適応チャックと、
　前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の形状を識別するように構成
された検出システムと、
　前記適応チャックに結合され、前記適応チャックの形状が調整されるように構成された
作動システムと、
　ｉ）前記適応チャックの前記形状と前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活
性領域の前記識別された形状との対応関係を決定し、および、ｉｉ）前記テンプレートの
前記活性領域の目標形状が得られるように前記作動システムが前記適応チャックの前記形
状を調整するように、前記対応関係に基づいて前記作動システムに信号を提供する、よう
に構成されたプロセッサと、
　を備えることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　前記活性領域の前記目標形状は、前記活性領域の前記識別された形状と実質的に同じで
あり、前記作動システムは、更に、前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性
領域の前記識別された形状を維持するように構成されている、
　ことを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の前記目標形状は、実質的に平
坦である、
　ことを特徴とする請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記作動システムは、更に、前記適応チャックの前記形状を調整することに基づいて、
前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の形状を調整する、
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　ことを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記作動システムは、更に、前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域
の前記目標形状が得られるように前記テンプレートの第２の側の形状を調整し、前記テン
プレートの前記第２の側は、前記テンプレートの前記第１の側の反対側である、
　ことを特徴とする請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記作動システムは、複数の圧電アクチュエータを備え、前記作動システムは、前記適
応チャックの前記形状を調整するように前記複数の圧電アクチュエータの各々の圧電アク
チュエータの長さを調整し、前記複数の圧電アクチュエータの各々の圧電アクチュエータ
の前記調整された長さは、前記適応チャックの前記形状と前記テンプレートの前記第１の
側に位置する前記活性領域の前記形状との対応関係に基づく、
　ことを特徴とする請求項９乃至１３のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、前記作動システムの複数の圧電アクチュエータと前記適応チャック
の前記形状との対応関係を決定するように構成され、前記テンプレートの前記第１の側に
位置する前記活性領域の前記形状は、前記作動システムの前記複数の圧電アクチュエータ
と前記適応チャックの前記形状との前記対応関係に基づく、
　ことを特徴とする請求項９乃至１４のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１６】
　物品を製造するインプリントリソグラフィ方法であって、前記方法は、
　テンプレートの第１の側に位置し、パターンフィーチャを含む活性領域の形状を識別す
ること、
　前記テンプレートの前記第１の側の反対側である、前記テンプレートの第２の側に結合
される適応チャックの形状と前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の
形状との対応関係を決定すること、
　前記テンプレートの前記第１の側に位置する前記活性領域の目標形状を識別すること、
　前記テンプレートの前記第１の側の位置する前記活性領域の前記目標形状が得られるよ
うに、前記適応チャックに結合される作動システムによって、前記対応関係に基づいて前
記適応チャックの形状を調整すること、
　基板の上にインプリントレジストを分配すること、
　前記パターンフィーチャに前記インプリントレジストが充填されるように前記インプリ
ントレジストを前記テンプレートと接触させること、
　前記テンプレートに接触した重合層が生成されるように前記インプリントレジストを重
合させること、および、
　前記物品が生成されるように前記重合層から前記テンプレートを分離する工程と、を含
む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１７】
　第１のテンプレートのパターンフィーチャを、第２のテンプレートに転写するテンプレ
ート複製システムであって、
　前記パターンフィーチャが転写される活性領域を含む前記第２のテンプレートを保持す
るように構成された適応チャックと、
　前記第２のテンプレートの第１の側に配置された活性領域の形状を識別するように構成
された検出システムと、
　前記適応チャックに結合され、前記適応チャックの形状が調整されるように構成された
作動システムと、
　ｉ）適応チャックの形状と第２のテンプレートの第１の側に配置されたアクティブ領域
の識別された形状との間の対応関係を決定し、および、ｉｉ）前記第２のテンプレートの
前記活性領域の目標形状が得られるように前記作動システムが前記適応チャックの前記形
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状を調整するように、前記対応関係に基づいて前記作動システムに信号を提供するように
、構成されたプロセッサと、
　を備えることを特徴とするシステム。
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